
材料・生産加工コース（会場：A1-301）

No. 発表時刻 学籍番号 氏名 論文題目 指導教員 司会

01 9:00 B111102 竹川　昌太郎 放射光X線CTによるAl-4%Cu合金の局所変形解析 三浦・小林

02 9:10 B111107
MOHD AMIR SYAHID

BIN MISFAR
HPT加工した低炭素鋼の力学特性に及ぼすC, P, S添加の影響 戸髙

03 9:20 B111815 金澤　優徳 高圧下ねじり加工により作製したバルクω-Tiの力学特性 戸髙

04 9:30 B111817 亀屋　佳宏 サスペンションプラズマ溶射を用いたアルミナ成膜における溶媒条件の影響 福本・安井・山田

05 9:40 B111853 林　智史 CaMgSi金属間化合物の熱電特性に及ぼすAg添加の影響 戸髙

06 9:50 B133185 堀井　基弘 純Feにおける潤滑油中の摩擦・摩耗特性に及ぼす格子欠陥の影響 戸髙

07 10:00 B133109 井上　雄介 圧延を利用した銅表面の黒鉛複合化 伊﨑・横山(誠)・笹野

08 10:10 B133115 大久保　諒 AD法における粉末供給方式が成膜へ与える影響 福本・安井・山田

09 10:40 B133121 加藤　士龍 アルミ合金とナイロン樹脂の重ね摩擦攪拌接合における入熱の影響 福本・安井・山田

10 10:50 B133124 川光　裕士 ブラスト研磨法による耐溶着性を改善するドリル表面性状の創製 福本・安井・山田

11 11:00 B133128 吉川　裕貴 ポスト加熱による電析Cu2O太陽電池の量子効率向上 伊﨑・横山(誠)・笹野

12 11:10 B133133 小松　侑生 硫酸亜鉛の硫酸水溶液への溶解度 伊﨑・横山(誠)・笹野

13 11:20 B133135 境　拓哉 光アシスト陽極酸化電析法による酸化タングステン薄膜の形成 伊﨑・横山(誠)・笹野

14 11:30 B133139 佐藤　善輝 CrMo鋼の摩擦特性に及ぼす微粒子ピーニングの影響評価 福本・安井・山田

15 11:40 B133142 清水　開吏 界面ミスマッチ制御による室温紫外発光ZnOの電気化学的形成 伊﨑・横山(誠)・笹野

16 11:50 B133145
SHAHRIMAN HANIF
BIN ABDUL RASHID

CFRP基材上への耐摩耗Ti皮膜の創製とその評価 福本・安井・山田

17 13:00 B133149 杉本　大地 Fe/Al異材摩擦攪拌接合におけるスクロールショルダが塑性流動に及ぼす影響 福本・安井・山田

18 13:10 B133152 傍島　亮平 高強度Cu-Ni-Si合金の曲げ加工性に及ぼす表面ブラッシング深さの影響 三浦・小林

19 13:20 B133154 髙橋　慶介 コールドスプレーによる酸化チタン成膜に及ぼす基材温度の影響 福本・安井・山田

20 13:30 B133162 谷　啓貴 降温多軸鍛造AZ80Mg合金の衝撃破壊挙動に関する研究 三浦・小林

21 13:40 B133163 田盛　惇也 低炭素鋼の熱間変形及び動的再結晶に及ぼす添加Siの影響 三浦・小林

22 13:50 B133167 辻　知輝 冷間圧延IF鋼の静的再結晶挙動と集合組織形成に及ぼす微量添加元素の影響 三浦・小林

23 14:00 B133171 内貴　章文 化学溶液析出法によるZn(S,O,OH)層の成長過程 伊﨑・横山(誠)・笹野

24 14:10 B133173 中島　俊紀 磁気ノズルによる低電力大気圧マイクロ波プラズマ溶射 福本・安井・山田

25 14:40 B133180 深澤　和馬 バンド傾斜Cu2O-CuO形成による光吸収帯拡張 伊﨑・横山(誠)・笹野

26 14:50 B123153 菅谷　亮 純金属における潤滑油中の摩擦・摩耗特性に及ぼすナノ組織の影響 戸髙

27 15:00 B133195 森　亮佑 摩擦攪拌点接合において接合部面積の縮小が接合特性に与える影響 福本・安井・山田

28 15:10 B133197 籔見　義隆 結晶粒の塑性変形による放射光X線回折点の変化 三浦・小林

29 15:20 B133198 山口　達也
高電気伝導度Cu-Sn-P合金の強度に及ぼすコットレル雰囲気と微量Ni添加の影
響

三浦・小林

30 15:30 B134105
LIEW YUH SHENG

TERENCE
電気炉酸化スラグによる水溶液中６価クロムの除去 伊﨑・横山(誠)・笹野

31 15:40 B134106 LE VAN QUY Al-4%Cu合金の引張変形挙動に及す結晶粒組織の影響 三浦・小林

32 15:50 B133117 大澤　良仁 磁気粉末固定ニッケルめっき法による電析条件の検討 伊﨑・横山(誠)・笹野

小林

休憩（10：20～10：40）

休憩（12：00～13：00）

休憩（14：20～14：40）

横山(誠)

戸髙

安井


